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DESCRIPTION 

La presente invenzione si riferisce ad un metodo per 

aumentare la risoluzione ottica di un apparato di 

microscopia a fluorescenza, su campioni opachi o 

dispersivi, senza aumentare la complessità 

dell’apparato, in modo semplice, affidabile, versatile 

ed economico. Tale metodo utilizza la luce diffusa dal 

campione stesso per aumentare l’apertura numerica 

effettiva dell’apparato di microscopia superando la 

risoluzione del sistema ottico di raccolta della luce che 

viene utilizzato, i.e. l’obiettivo. 
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